JONSKI 1ZVORI
I. HOLLOW ANODE ION-ELECTRON AND PLASMA SOURCES

Ovi izvori se baziraju na novom tipu elektri¢nog gasnog praznjenja u Supljoj anodi
Hollow Anode Discharge - HAD /1/. Daljnja R&D ovog praznjenja su dovela do nove
generacije jonsko-elektronskih izvora i izvora plazme. Pokazalo se da su ovi izbori bolji
od, na primer, poznatog Kaufmanovog izvora /8 /.
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I HOLLOW-CATHODE MAGNETRON ION SOURCE

Magnetronski jonski izvori imaju jedan veliki nedostatak. Spektroskopska mistrazivanja
su pokazala da je u cilindri¢noj magnetronskoj diodi maksimum jonske koncetacije u
okolini katode. Medjutim, u postoje¢im megnetronskim jonskim izvorima jonska struja
se dobija kroz otvor u anodi, gde je jonska koncentracija minimalna. Zbog toga
magnetronski jonski izvor radi sa velikom strujom praznjenja u jakom magnetskom polju.

Ovaj problem je reSen pomocu novog tipa magnetronskog praznjenja /1/ gde se
ekstrakcija vrsi iz Suplje magnetronske katode gde je jonska koncentracija najveca.
Podaci 0 ovom jonskom izvoru mogu se na¢i u Handbook of Ion Sorces/ 5/, iu
citiranim radovima:
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